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Dlspositif d'enregistrement magnetique et procede 
de fabrication correspondan t 

La presente invention concerne de fagon generale les disques 
d'enregistrement magnetique qui sent destines a enregistrer une' infor- 
mation numerique, et elle porte plus particul ierement sur des disques 
d'enregistrement comportant une couche mince d'un alliage magnetique. 
5 L' invention porte encore plus precisement sur des revetements protec- 
teurs pour de tels disques d'enregistrement a couche mince. 

Les disques d'enregistrement magnetique a couche mince sont 
Targement utilises en informatique comme moyens d'enregistrement de 
grandes quantites de donnees numeriques. Les donnees sont ecrites et 
10 lues sur un disque d'enregistrement en rotation rapide a Taide d'un 
transducteur a tete magnetique qui survole le disque a tres faible 
distance de ce dernier. Les disques d'enregistrement les plus couram- 
ment utilises sont du type comprenant une couche qui consiste en une 
dispersion d'oxyde magnetique, formee sur un substrat ou un substrat 
15 revetu. A titre d'exemple, un disque d'enregistrement a I'oxyde de fer 
comporte une dispersion de micro-poudres d'oxyde de fer (III) ferro- 
magnetique {^^^^^^ dans un liant epoxy. On sait que les dispersions 
deJia^O^ Y presentent une qualite aciculaire qui impose une limite a 
la densite maximal e d'enregistrement numerique pour un disque d'enre- 
20 gistrement a Toxyde de fer. 

Pour realiser des disques d'enregistrement magnetique ayant 
des densites d'enregistrement magnetique plus elevees, on a developpe 
des disques d'enregistrement a couche mince d'alliage magnetique qui 
comprennent un alliage magnetique forme sur un substrat ou un substrat 
25 revetu. Le support magnetique est constitue par des alliages ferro- 
magnetiques a coercitivite elevee. comme des alliages magnetiques au 
cobalt. A titre d'exemple. un disque d'enregistrement a couche mince 
en alliage magnetique qu'on trouve dans le commerce comporte un support 
magnetique qui est constitue par un alliage ferromagnetique cobalt- 
30 nickel a structure micro-cristall ine. Une couche mince de Talliage 

cobalt-nickel est formee sur un substrat de disque revetu qui est cons- 
titue par un substrat d'aluminium ou d'alliage d'aluminium revetu d'un 
alliage de nickel non ferromagnetique. 

Du fait que la densite lineaire d'enregistrement numerique 

35 
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pour tout disque d' enregistrement magnetique depend non seulement de 
la nature et de l*epaisseur du support d' enregistrement magnetique et 
des caracteristiques de la tete magnetique, mais egalement de I'ecarte- 
ment antra la tete et le support d' enregistrement, on peut obtenir des 
5 densites d' enregistrement numerique plus elevees en faisant en sorte 
qu'une tete d* enregistrement magnetique survole la surface d'un disque 
d' enregistrement a une tres faible distance (de 1 'ordre de moins d'un 
micron). Cependant, I'ecartement operationnel extremement faible entre 
le disque d' enregistrement tournant et une tete magnetique, ainsi que 
10 les operations de demarrage-arret du systeme d' enregistrement magne- 
tique^ entrainent un certain contact dynamique entre la tete et le 
disque qui impose au disque d* enregistrement des exigences severes en 
ce qui concerne la resistance a Tusure . La surface du disque dfert- 
3?egistrement doit presenter un pouvoir lubrifiant important pour 
15 assurer un faible coefficient de frottement entre la tete magnetique 
et la surface du disque d ' enregistrement, et empecher ainsi une usure 
excessive de la surface du disque. 

Pour les disques d* enregistrement a I'oxyde de fer (et d'au- 
tres oxydes magnetiques) , les proprietes lubrifiantes necessaires sort 
20 assurees de fagon caracteristique par un revetement de polymere lubri- 
fiant qui se lie a Vepoxy de la dispersion de I'oxyde magnetique. 
Cependant, dans le cas d'un disque d' enregistrement a couche mince en 
alliage magnetique, tel que celui envisage precedemment, on n'a pas 
trouve de polymere lubrifiant approprie qui se lie au support magne- 
25 tique en couche mince. 

Une technique qui a ete utilisee pour etablir la couche 
frontiere lubrifiante qui est necessaire entre la surface du disque 
et la tete d*enregistrement magnetique consiste a former sur le support 
magnetique une couche de recouvrement protectrice en rhodium. Pendant 
30 le fonctionnement du systeme d' enregistrement magnetique, la couche de 
recouvrement en rhodium reagit avec les vapeurs organiques presentes 
dans Tenvironnement, meme avec des concentrations qui ne correspondent 
qu'a des traces, en formant des depots organiques amorphes a la sur- 
face du rhodium. Les vapeurs organiques sont adsorbees a la surface du 
35 rhodium, ou elles subissent une polymerisation du fait de Tactivation 
par friction pendant le contact dynamique entre la tete et le disque. 
Ce processus d'activation par friction entralne une accumulation de 
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depots organiques dont les proprietes ressemblent a celles d'un melange 
de polymeres, et qu'on appelle pour cette raison des polyiTieres de 
friction. Les polymeres de friction qui se deposent initialement a la 
surface du disque sont constitues par des films translucides huileux 
5 minces qui assurent une lubrification remarquabl ement eff icace .Cepen- 
dant, sous I'effet de la poursuite du fonctionnement du systeme d'en- 
registrement magnetique et de la poursuite qui en resulte de 1 'activa- 
tion par friction, ces polymeres de friction se polymeri sent davantage 
et se transforment en couches gommeuses. Dans cet etat, les polymeres 
10 de friction cessent de procurer une lubrification effective, ce qui 
entralne une usure excessive de la surface du disque d'enregistrement, 
un collage de la tete magnetique a la surface du disque au cours d'un 
contact statique entre la tete et le disque, et une instabilite aero- 
dynamique de la tete magnetique. II est difficile de prevoir la 
15 Vitesse d' accumulation des polymeres de friction, du fait qu'elle est 
determinee par un certain nombre de facteurs comme le type et la 
quantite des vapeurs organiques presentes dans 1 ' environnement, la 
Vitesse de rotation du disque et le nombre d'operations de demarrage- 
arret du systeme d' enregistrement magnetique. 

L'incapacite a maitriser I'accumulation de depots organiques 
non lubrifiants a la surface du disque d* enregistrement constitue un 
inconvenient important, sinon le principal, des disques d' enregistre- 
ment magnetique a revetement de rhodium. Si, d'une part, on exclut com- 
pletement les vapeurs organiques de 1 ' environnement du disque, il ap- 
25 parait une usure excessive de la surface du disque a cause de la perte 
de la lubrification qui est assuree par les polymeres de friction. 
Si d'autre part, des vapeurs organiques sont presentes, aussi faibles 
que soient leurs concentrations, 11 apparait inevitabl ement une accumu- 
lation excessive de depot de polymeres de friction, en particulier aux 
30 temperatures elevees et aux vitesses de rotation elevees qui sont 

associees aux operations d'enregistrement sur disque avec un bon rende- 
ment, ce qui conduit aux problemes indiques ci-dessus, et finalement 
a la mise hors fonction du disque d'enregistrement. A I'heure actuelle, 
les tentatives qui ont ete faites pour desactiver partlel lement la 
35 couche de recouvrement en rhodium afin de bloquer la formation de poly- 
meres de friction n'ont eu aucun succes, de meme que la recherche d'un 
polymere de friction lubrifiant qui soit stable. 

La demande de brevet US deposee par C.W. Nelson et M.B.Vye 
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le 23 juillet 1979 sous 1e titre "Protective Overcoating for Kagnetic 
Recording Disks and Method for Forming the Same" propose de reraplacer 
la couche de recouvrement en rhodium par un revetement de surface 
protecteur constitue par une couche de surface en carbone pulverise, 
formee sur une couche intermediai re de titane qui est elle-meme formee 
sur le support raagnetique. La demande de brevet precitee indique que 
la couche de surface en carbone pulverise presents des proprietes de 
lubrification souhaitables, tandis que la couche interned! ai re est 
utilisee dans le but de favoriser V adherence du carbone pulverise sur 
la couche magnetique sous- jacente. Les disques d ' enregi strement magne- 
tique qui sont munis du revetement de" surface protecteur en carbone/ 
titane presentent une lubrification de resistance a I'usure qui est 
equivalente ou superieure a la lubrification qu'on obtient avec les 
polymeres de friction sur des disques d' enregistrettient a placage de 
15 rhodium. De plus, du fait que le revetement de surface en carbone/ 
titane ne catalyse pas la formation de polymeres de friction, ses 
proprietes lubrifiantes ne sont pas sujettes a degradation, ce qui est 
une difficulty importante pour les disques a placage de rhodium qui 
utilisent effecti vement les polymeres de friction pour la lubrifica- 
20 tion. 

Bien que les disques d' enregi strement magnetique qui sont 
munis d'un revetement de surface protecteur en carbone/ti tane presentent 
effectivement une lubrification tres efficace. il serait souhaitable 
de pouvoir supprimer la necessite d'une couche intermediaire pour ame- 
liorer Tadherence de la couche de surface en carbone pulverise sur le 
support magnetique sous-jacent. Du point de vue de 1 'economic . la 
suppression de la couche intermediaire de titane se traduirait par la 
suppression d'un processus de depot. Un point plus important consiste 
en ce que la suppression de la couche intermediaire permet de reduire 
notablement I'epaisseur globale du revetement de surface protecteur. 
Comme il a ete indique dans les considerations generales, la densite 
lineaire d' enregistrement numerique d'un disque d' enregistrement magne- 
tique depend en partie de Vecartement entre la tete magnetique et le 
support magnetique. Ainsi, la suppression du titane permettrait de 
35 reduire Vecartement entre la tete et le support, et done d'obtenir 
une densite d ' enregi strement numerique plus elevee. 
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Un revetement de surface protecteur pour un disque d'enregis- 
trement magnetique doit non seulement assurer une 1 ubri f Ication pour 
la resistance a I'usure, mais egalement presenter une durete superfi- 
cielle elevee. Bien que dans le developpement des revetemerts de sur- 
5 face protecteurs pour les disques d'enregistrement magnetique on se 
soit surtout attache a Tobtention du pouvoir lubrifiant, la durete 
superficielle que presente un revetement de surface constitue un as- 
pect important de la resistance a 1 'abrasion globale et de la durabi- 
lite du revetement de surface. 

but general de IMnvention est de realiser un disque 
d'enregistrement a couche mince en alllage magnetique qui soit a la 
fois resistant a Vusure et durable, L'invention a plus particul iere- 
ment pour but de realiser un revetement de surface protecteur pour 
un tel disque d'enregistrement qui presente a la fois un pouvoir 
15 lubrifiant eleve et une resistance a 1 'abrasion elevee, et qui permet 
d'obtenir un ecartement optimal entre la tete magnetique et le sup- 
port magnetique. 

En resume, pour atteindre ces buts ainsi que d'autres qui 
apparaitront a 1 ' homme de I'art, le dispositif de r invention comprend 
20 un substrat ou un substrat revetu, un support magnetique qui consiste 
en une couche en alliage magnetique qui est formee sur le substrat, 
et un revetement de surface protecteur, en carbone, qui est forme par 
depot par pulverisation a la surface du support magnetique. Pour faci- 
liter et ameliorer T adherence du carbone, on nettoie tout d'abord le 
25 support magnetique par une operation d'attaque par pulverisation. 
L'attaque par pulverisation a pour fonction de faire disparaltre les 
gaz adsorbes et d*autres contaminants. Le revetement de surface pro- 
tecteur en carbone pulverise constitue une couche de surface lubri- 
fiante et resistante a Vusure pour le disque d'enregistrement. Un dis- 
30 que d'enregistrement prefere utilise un substrat muni d'un revetement 
dur qui est constitue par un substrat en aluminium ou en alliage d'alu- 
minium sur lequel on a applique un revetement en alliage de nickel. Le 
revetement en alliage de nickel constitue une sous-couche dure pour le 
revetement de surface en carbone du support magnetique en couche mince, 
35 ce qui ameliore la resistance a 1 'abrasion, et done la durabilite, du 
disque d'enregistrement. Selon une variante, on peut appliquer sur le 
substrat un revetement de chrome pulverise pour realiser le revetement 
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dur sous-jacent, afin d'ameliorer la resistance a 1 'abrasion du reve- 
tement de surface protecteur. 

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la descri- 
ption qui va suivre d'un mode de realisation, donne a titre non limi- 
tatif . 

Conformement aux principes de T invention, un disque d'en- 
registrement prefere a couche mince en alliage magnetique comprend un 
substrat muni d'un revetement dur, une couche d'un alliage magnetique 
qui est formee sur le substrat a revetement dur, et un revetement de 
surface protecteur en carbone qui est forme a la surface du support 
magnetique, par depot par pulverisation. Le revetement de surface en 
carbone depose par pulverisation est applique sur le support magnetique. 
apres que sa surface a ete nettoyee par une operation d'attaque par 
pulverisation. 

Bien que I'attaque par pulverisation de la surface du sup- 
port magnetique ne soit pas essentielle, elle a pour fonction de faire 
disparaitre les gaz adsorbes et d'autres contaminants, ce qui facilite 
et ameliore V adherence du revetement de surface protecteur en carbone 
sur le support magnetique. La presence de gaz adsorbes et d'autres 
contaminants a la surface du support magnetique constitue une barriere 
de diffusion qui peut reduire notablement 1 'adherence du carbone. 

Comme on I'a indique dans les generalites, on a utilise une 
couche intermediaire en titane dans le but de favoriser V adherence 
de la couche de surface en carbone pulverise sur la surface d'un support 
magnetique, le titane presentant une plus grande reactivite avec 
ralliage magnetique du support magnetique, et etant done moins affecte 
par la presence de gaz adsorbes et de contaminants. L'invention supprime 
de fagon generale la necessite d'une couche intermediaire de titane 
(ou de tout autre metal intermediaire reactif) en employant tout d'abord 
une operation d'attaque par pulverisation pour nettoyer et preparer la 
surface du support magnetique. Un revetement de surface en carbone qui 
est directement pulverise sur la surface nettoyee par pulverisation du 
support magnetique est capable de former avec ce dernier une interface 
de diffusion effective. De ce fait, le carbone pulverise peut de fa?on 
generale adherer efficacement au support d'enregistrement magnetique 
sous-jacent, sans qu'il soit necessaire d'employer une couche interme- 
diaire de titane ou de tout autre metal reactif. 
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Comme on I'd indique precedemment , un disque d ' enreg i stre- 
ment magnetique prefere comporte un substrat muni d'un revetement dur. 
On a decouvert que bien qu'une couche de surface en carbone pulverise 
presente de bonnes proprietes lubrifiantes et un faible coefficient 
5 de friction independamment de la matiere du support magnetique ou du 
substrat (ou du substrat revetu) sous-jacent, la matiere choisie pour 
le substrat ou le revetement de substrat sous-jacent influe effecti- 
vement sur la durete relative et la resistance a 1 'abrasion, et done 
sur la durabilite du revetement de surface protecteur. Plus precise- 
10 ment, on a decouvert qu'alors qu'un revetement de surface protecteur 
en carbone/titane qui est applique sur un disque d' enregistrement 
magnetique qui comporte un substrat revetu avec un alliage d 'aluminium 
presente une durete superficielle relativement elevee, la durete rela- 
tive du revetement de surface protecteur diminue notablement lorsque 
15 le revetement de surface protecteur en carbone/titane est forme sur 
un support magnetique qui est lui-meme forme sur un substrat non 
revetu, en cui vre-nickel relativement moins dur. En consideration de 
ce fait, on a egalement decouvert que la couche intermediaire de titane 
n'affecte ni le pouvoir lubrifiant ni la durete du revetement de sur- 
20 face en carbone. Au contraire, comme on I'a indique, la durete super- 
ficielle d'un revetement de surface en carbone est determinee par la 
durete relative du substrat ou du substrat revetu sous-jacent. 

Un substrat revetu prefere est constitue par un substrat en 
aluminium ou en alliage d'aluminium sur lequel on a forme un revetement 
25 en alliage de nickel. De fagon caracteristique, le substrat en aluminium 
ou en alliage d'aluminium a une epaisseur d'environ 0,125 a 0,6 cm, 
tandis que le revetement en alliage de nickel a une epaisseur caracte- 
ristique de 0,005 a 0,01 cm. Le revetement dur en alliage de nickel 
constitue la sous-couche dure pour le support magnetique en couche 
30 mince et le revetement de surface en carbone, ce qui ameliore la re- 
sistance a 1 'abrasion, et done la durabilite du revetement de surface. 

Un alliage magnetique prefere pour le support magnetique 
consiste en un alliage ferromagnetique cobalt-nickel a structure micro- 
cristalline. De fagon caracteri stique, on forme 1 'alliage cobalt-nickel 
35 par depot electrolytique a partir d'une solution aqueuse sur le sub- 
strat de disque muni d'un revetement dur, avec une epaisseur qui est 
de fagon caracteristique inferieure a un micron (habi tuel 1 ement 0,1 a 
0,5 micron). On utilise habi tuel 1 ement un rapport atomique cobalt/nickel 
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d*environ 3/1, ce qui donne un maximum de coerci ti vi te . 

Pour un mode de realisation prefere, on depose 1e revetement 
de surface protecteur en carbone a la surface du support magnetique 
en procedant par pulverisation jusqu'a une epaisseur de Tcrdre de 
5 0,1 micron, Comme on I'a indique dans les generalites, la densite 
lineaire d ' enregi strement numerique pour n'importe quel disque d'en- 
registrement magnetique depend en partie de I'ecartement entre la 
tete magnet! que ^cet ecartement dependant a son tour en partie de 
1 'epaisseur du revetement de surface protecteur en carbone pulverise. 

10 Jusqu'a un certain point, 1 'epaisseur du revetement de surface pro- 
tecteur n'est pas critique. Cependant, si 1 'epaisseur du carbone 
pulverise est reduite notablement au-dessous de 0,1 micron, les 
proprietes de lubrif ication et de resistance a 1 'abrasion du revete- 
ment de surface protecteur sont affectees de fagon defavorable. 

15 On peut proceder de la maniere suivante pour former un 

disque d ' enregi strement a couche mince en alliage magnetique, confor- 
mement a 1' invention. On usine et on rectifie un substrat en forme 
de disque en aluminium ou en alliage d'aluminium, ayant les dimen- 
sions desirees, puis on revet ses deux faces d'un alliage nickel- 

20 phosphore non ferromagnetique amorphe (ou extremement mi cro-cri stal - 
lin), par depot chimique a partir d*une solution aqueuse. On soumet 
les surfaces du revetement chimique de nickel a un polissage et un 
nettoyage chimique, puis on revet les deux faces d'une couche d'un 
alliage ferromagnetique cobal t-nickel-phosphore micro-cristal 1 in, en 

25 procedant par depot el ectrolytique a partir d'une solution aqueuse. 

On nettoie ensuite la surface du support magnetique cobalt-nickel par 
une operation d'attaque par pulverisation de fagon a faire dispa- 
raitre les gaz adsorbes et d*autres contaminants. Enfin, on forme le 
revetement de surface protecteur en carbone sur la surface nettoyee 

30 par pulverisation du support magnetique, en procedant par depot par 

pulverisation a partir d'une cible de carbone dans une decharge 

gazeuse dans de I'argon sous faible pression. Le carbone pulverise 

adhere ef f ectivement au support magnetique cobalt-nickel pour former 

un revetement de surface protecteur pour le disque d ' enregi strement, 

35 Le depot par pulverisation du revetement de surface pro- 

« 

tecteur en carbone peut etre effectue par pulverisation en courant 
continu ou en haute frequence. On doit prendre soin d'eliminer du 
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systeme de pulverisation tous les gaz actifs residuels, du fait que 
des gaz actifs dans une decharge luminescente constituent un milieu 
chimique tres reactif pour le carbone, Comme on I'a indique precedem- 
ment, les gaz qui sont adsorbes dans 1a surface du support magnetique 
forment une barriere de diffusion, ce qui empeche la formation d»une 
interface de diffusion avec le revetement de surface en carbone et 
reduit ainsi le degre d'adherence du carbone a la surface du support 
magnetique. 

Ainsi, bien que le depot de carbone par pulverisation ne soit 
pas effectue sous un vide pousse, mais plutot dans une plage de pres- 
sion de 0,002 a 0,02 torr, il est neanmoins important que I'environne- 
ment de pulverisation soit maintenu extremement propre. Le gaz qui 
constitue 1 'atmosphere du systeme de pulverisation doit etre constitue 
exclusivement par un gaz inerte te1 que de 1 'argon et il ne doit con- 
15 tenir aucun residu d'air, de vapeur d'eau, d ' hydrocarbures ou d'autres 
contaminants. 

Un disque d' enregi strement a couche mince en alliage magneti- 
que fabrique conformement aux principes de 1 'invention permet d'obtenir 
un support d'enregistrement fiable, resistant a I'usure, resistant a 
Tabrasion et durable pour 1 'enregistrement de donnees numeriques. Le 
revetement de surface protecteur en carbone pulverise presente un pou- 
voir lubrifiant eleve, et done un faible coefficient de friction et une 
bonne resistance a I'usure. Du fait que le revetement de surface pro- 
tecteur en carbone pulverise peut etre applique directement a la sur- 
25 face du support d'enregistrement, on peut obtenir un ecartement minimal 
entre la tete magnetique et le support magnetique, ce qui permet d*at- 
teindre des densites d' enregistrement numerique optimal es. Le substrat 
sous-jacent, comportant un revetement dur de nickel realise par depot 
chimique, ameliore la durete superficielle et done la resistance a 
30 r abrasion et la durabilite du revetement de surface en carbone. 

Bien qu'un mode de realisation prefere utilise un substrat 
muni d'un revetement dur en nickel realise par depot chimique, I'homme 
de I'art notera que d'autres substrats ou substrats revetus presentent 
un degre de durete comparable, de fagon a ameliorer la resistance a 
35 1 'abrasion du revetement de surface protecteur en carbone pulverise. 
Par exemple, un substrat en cuivre-nickel ou en laiton muni d'un reve- 


20 
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tement dur fonne une sous-couche de durete comparable pour 1e revete- 
ment de surface protecteur. De plus, bien qu*on suggere rutilisation 
pour un revetement dur prefere d'un alliage nickel-phosphore depose 
par voie chimique, on peut egalement deposer sur un substrat d'autres 
5 alliages de nickel, en utilisant d*autres techniques (comme le reve- 
tement electrolytique ou la pulverisation). En outre, d*autres metaux 
de revetemenls durs , comme le chrome, peuvent etre deposes par diver- 
ses techniques sur des substrats d'aluminium (ou d^alliage d'aluminium), 
de cui vre-nickel ou de laiton. 
10 II convient de noter que les principes de 1' invention peuvent 

etre appliques a la fabrication d'un disque d' enregistrement a couche 
mince en alliage magnetique realise entierement par pulverisation. 
Ainsij chaque revetement ou couche qui compose le disque d' enregistre- 
ment peut etre applique par depot par pulverisation dans un seul sys- 
15 teme a vide, sans qu'il soit necessaire d'utiliser d'autres techniques 
de depot, comme le depot a partir d'une solution aqueuse. A titre 
d'exemple, un disque d ' enregi strement correspondant a 1 'invention 
pourralt comporter un substrat cui vre-nickel sur lequel un revetement 
dur en chrome est applique par depot par pulverisation, apres que la 
20 surface du substrat cuivre-nickel a ete preparee par un nettoyage 

constitue par une attaque par pulverisation. On peut ensuite appliquer, 
par pulverisation, une couche magnetique d'alliage de cobalt sur le 
substrat dur, revetu de chrome. Enfin, on peut former le revetement 
de surface protecteur en carbone par pulverisation sur le support 
25 magnetique. 

II va de soi que de nombreuses modifications peuvent etre 
apportees au dispositif et au precede decrits et representes, sans 
sortir du cadre de 1 'invention. Par exemple, un revetement de surface 
protecteur en carbone adhere ef fecti vement a la surface attaquee par 
30 pulverisation d'une couche magnetique de cobalt-nickel qui est for- 
mee par depot electrolytique a partir d'une solution aqueuse, sans 
qu'il soit necessaire d'utiliser une couche i ntermedi ai re . Neanmoi ns , 
il peut exister des situations (comme lorsqu'on emploie des matieres 
differentes pour le support magnetique ou des techniques differentes 
35 pour le depot du support magnetique) dans lesquelles une couche 

intermedial re est souhaitable pour ameliorer 1 'adherence du revete- 
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ment de surface de carbone sur le support magnetique. Bien que 
1 'utilisation de titane pour la couche i ntermediaire ait ete sug- 
geree, on a decouvert que d'autres metaux reactifs sont egalement 
efficaces pour ameliorer 1 'adherence. On pourrait ainsi utiliser du 
5 chrome ou du tantale ainsi que divers autres metaux reactifs. En 

faisant en sorte que la surface du support magnetique soit pratique- 
ment debarrassee de gaz adsorbes et d'autres contaminants, comme par 
attaque par pulverisation, on peut obtenir le degre accru desire d'adlie- 
lence d'un revetement de surface de carbone pulverise sur le support 
10 magnetique, en formant une couche intermediaire de metal reactif d'une 
epaisseur minimale, ce qui affecte de fa^on minimale la densite d*en- 
registrement optimal e pour le disque d ' enregi strement. 
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REVENDICATIONS 

]. Disque d' enregistrement a couche mince en alliage magne- 

tique, caracterise en ce qu*il comprend : une base en forme de disque; 
une couche d'un alliage magnetique qui est formee sur cette base de 
5 fagon a constituer un support d' enregi strement magnetique, la surface 
de cet alliage magnetique etant soumise a une attaque par pulverisa- 
tion de fagon a faire pratiquement disparaitre les gaz adsorbes et 
d'autres contaminants; et un revetement de carbone qui est forme sur 
1' alliage magnetique. 
10 2. Disque d' enregistrement selon la revendication 1, caracteri- 

se en ce que Talliage magnetique consiste en un alliage f erromagneti - 
que au cobalt. 

3. Disque d ' enregi strement selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 ou 2, caracterise en ce que le revetement de carbone est forme 

15 sur 1 'alliage magnetique par depot par pulverisation. 

4. Disque d' enregistrement selon I'une quelconque des revendi ca- 
tions 1 a 3, caracterise en ce que la base comprend : un substrat et 

un revetement qui est forme sur ce substrat de maniere que la surface 
du revetement soit notablement plus dure que la surface du substrat. 
20 5. Disque d ' enregi strement selon la revendication 4, caracteri- 

se en ce que le substrat est en aluminium, en laiton ou en cuivre- 
nickel . 

6. Disque d ' enregi strement selon la revendication 5, caracte- 
rise en ce que le revetement consiste en un alliage non magnetique de 

25 nickel. 

7. Disque d' enregi strement selon la revendication 5, caracte- 
rise en ce que le revetement du substrat est en chrome. 

8. Disque d ' enregi strement selon la revendication 6, caracte- 
rise en ce qu*il comprend en outre une couche intermedi aire en une 

30 matiere qui peut adherer a la fois a 1' alliage magnetique et au car- 
bone et qui est formee sur le support magnetique; et le revetement de 
carbone est forme sur la couche intermediaire. 

9. Disque d' enregi strement selon la revendication 8, caracte- 
rise en ce que la couche intermediaire est en titane, en tantale ou 

35 en chrome. 

10. Precede de fabrication d'un disque d' enregi strement a couche 
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mince en alllage magnetique, du type comportant un substrat en forme 
de disque, caracterise en ce que : on forme une couche d'un alliage 
magnetique sur la surface du substrat, de fagon a former un support 
d'enregistrement magnetique; on effectue ensuite une attaque par pul- 
verisation de la surface de 1 'alliage magnetique; et on pulverise 
ensuite un revetement de carbone sur 1 'alliage magnetique. 

11. Precede selon la revendication 10, caracterise en ce 
qu'avant Toperation de formation d'une couche d'un alliage magnetique, 
on forme sur le substrat un revetement dur en une matiere ayant une 
durete notablement superieure a celle du substrat. 

12. Procede selon la revendication 11, caracterise en ce que 

1 'operation de formation d'une couche d'un alliage magnetique s'ef- 
fectue en attaquant par pulverisation la surface du revetement dur; 
et en pulverisant ensuite une couche d'un alliage magnetique sur le 
15 revetement dur. 

13. Procede selon la revendication 12, caracterise en ce que 

1 'operation de formation d'un revetement dur s'effectue en attaquant 
par pulverisation la surface du substrat; et en pulverisant ensuite 
un revetement de chrome sur le substrat. 

Procede selon la revendication 12, caracterise en ce que 
1 'operation de formation d'un revetement dur s'effectue par depot 
chimique d»un revetement dur en un alliage de nickel -phosphore. 

15. Procede selon la revendication 12, caracterise en ce que 

1 'operation de formation d'une couche d'un alliage magnetique s'ef- 
25 fectue par depot electrolytique d'une couche d'un alliage magnetique 
cobalt-nickel . 

16. Procede selon la revendication 10, caracterise en ce que, 
avant Toperation de pulverisation d'un revetement de carbone sur 
1 'alliage magnetique, on forme par pulverisation une couche interme- 
diaire en titane, en tantale ou en chrome. 
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